
微少電子部品製造においてリベットカシメ、レーザス
 ポット溶接、リベットカシメ径検査およびリベットカシメ
 高さ検査の各工程を半自動にて行います。

キャップカシメ機

特徴：
１．各加工、検査工程で使用する治具（ﾜｰｸ

27個搭載）の共用化を実現
２．1軸ロボット使用によるワーク位置決め

の高精度化、高速化を実現

装置：
１．位置及び圧力管理の容易なサーボプレ

スを使用
２．最小径Φ０．６ｍｍのレーザスポット溶接
３．画像処理による非接触カシメ径検査
４．高精度センサによるカシメ高さ検査

装置概要

応用分野：
微小電子部品のカシメ、レーザ溶接

溶接部

1軸ロボット

治具

1軸ロボット

カシメ部

カメラ

1軸ロボット

径検査

1軸ロボット

高さ検査
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